
日本バイブレーションシステム株式会社 
 

【会 社 沿 革】 

 昭和 50 年 10 月  現住所にて振動計測機器等の製造・販売を目的とし 

      日本バイブレーションシステム㈱を設立 資本金２００万円 

 

 昭和 51 年   非接触振動センサシステムの開発に成功し製造・販売を開始 

 

 昭和 54 年   マグネスケール(ソニー社)を使用した特殊用途向けデジタル測長システムの 

      基本技術開発に成功し、製造・販売を開始 

 

 昭和 58 年   極低温用非接触振動センサシステムの開発に成功し製造・販売を開始 

 

 昭和 62 年   ガスタービン用非接触振動モニタリングシステムの開発に成功し 

      製造・販売を開始 

 

 平成 6 年   資本金を１，０００万円に増資 

 

 平成 14 年   コジェネ用高信頼性非接触振動モニタリングシステムの開発に成功し 

      製造・販売を開始 

 

 平成 15 年   エネルギープラント用耐環境型加速度変換器の開発に成功し 

製造・販売を開始 

 

 平成 17 年   極低温用高信頼性非接触振動センサシステムの開発に成功し 

      フィールド試験を開始 

      附記 平成 26 年フィールド試験の結果良好につき製造・販売を開始 

 

 平成 25 年   護衛艦船搭載ガスタービン用非接触振動モニタリングシステムの開発に 

      成功し製造・販売を開始 

 

 平成 28 年 12 月  東京電業㈱が日本バイブレーションシステム㈱の株式を 100%取得 


















